
отзыв нА)rчного руководитЕля

кандидата технических наук, .Щенисова Владимира Викторовича

на диссертацию Островерхова В.В. <Генератор протяжённых объёмно-

однородных пу{ково -пл€lзменньж обр азований для азотиров ания сталей>>,

представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук

по специ€tlrьности 2.2.1, Вакуумная и пл€вменная электроника

,Щиссертация Островерхова Е.В. выполнена в Инстиryте сильноточной
электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО
РАН) и посвящена развитию методов генерирования пучково-плазменных
образований (ГШО) большого объёма (> 0,1 м3) с низкой степенью
неоднородности в газовых разрядах низкого давления, а также способов
прогнозирования свойств таких ППО и практики их применения для
€Iзотирования поверхности материЕtдов и изделий. В работе исследуется

возможность применения принципа суперпозиции для прогнозирQвания

распределениrI концентрации заряженных частиц в полом катоде

сильноточного несамостоятельного тлеющего разряда низкого давления с

двумя источниками электронов на основе вспомогательного дугового разряда.
Кроме того, в ,данной 

работе предложено и исследовано перспективное
техническое решение по использованию цилиндрического протяженного
сетчатого плазменного эмиттера электронов, формирующего ради€tльно-

расходящийся пучок электронов, инжектируемых в ППО основного тлеЮщего

разряда. Тематика исследований является весьма актуалъной и
востребованной для решения исследовательских и прикладных задач.

В диссертационной работе определены закономерности генерации ППО
в полом катоде несамостоятельного сильноточного тлеющего р€вряда низкого

давления с двумя инжекторами электронов и определены условия
применимости принципа суперпозиции распределений концентрации
заряженных частиц, полученных при раздельной работе двух источников
электронов. Также выявлены особенности генерации ППО в системе на основе

несамостоятельного тлеющего р€lзряда низкого давлениrI с полым катодом и

протяженным цилиндрическим полым сетчатым эмиттером, создающим

ради€шьно расходящийся пучок электронов, инжектируемых в полый катод

тлеющего разряда. На основе проведенных исследований разработан и создан

генератор объемно-однородных гrучково-плазменных образований с объемом
полого катода = 0,3 мЗ, используемый на практике для ионно-плzlзменного
€вотирования крупногабаритных изделий. Разработанный плазмогенератор
позволяет обрабатывать изделия диаметром до 350 мм, высотой до 800 мм,



массой до 150 кг. Предложен и опробован способ упрочнения поверхностных
слоёв тонкостенных протяженньгх (до 300 мм) трубок из нержавеющей ст€}JIи

для изготовлениr{ игл медицинских катетеров. Выявленные закономерности
позволили разработать технологиIIеские режимы ионно-плазменного
u}зотиров ания ряда изделий.

,.ЩиссертациrI содержит достаточное количество матери€tла. Результаты
моделирования) числеЕньгх оценок и экспериментЕLгIьных исследований
согласуются друг с другом и обосновывают сделанные в закJIючении выводы.

Островерхов Е.В. сложившийся учёный-исследователь, способный
самостоятельно решать поставленные научные и научно-технические задачи.

За времJI работы в ИСЭ СО РАН Островерхов Е.В. проявил себя
ответственным и исполнительным участником госбюджетных работ, а также
грантов и хоздоговоров, выполняемых лабораторией пуIково-плазменной
инженерии поверхности ИСЭ СО РАН. Пользуется уважением среди
сотрудников ИСЭ.

Основные резулътаты, изложенные в диссертационной работе,
огryбликованы в научной периодике, по ним сделан ряд докJIадов на
международных и всероссийских конференциях. По результатам работы
поJIучен 1 патент РФ на изобретение.

Следует особо отметить, что результаты диссертационной работы
Островерхова Е.В. уже используются для реализации процессов zIзотированиrI

метаJIлических изделий, о чем свидетельствует ряд актов внедрениrI.

Таким образом, на основе вышесказанного, считаю, что Островерхов
Евгений Владимирович заслуживает присуждения степени кандидата
технических наук по специЕtльности 2.2.| Вакуумная и пл€вменная
электроника.

Заведующий лабораторией пучково-плазменной инженерии поверхности
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инстиryта
сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук,
кандидат технических наук
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